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Иɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ К-5201МА 

Дɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɛɪɚɰɢɸ ɞɢɫɤɨɜ ɩɚɪɨɜɵɯ ɦɚшɢɧ 
 
ɁАȾАɑА 

 

Сɨɡɞɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥя ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥя ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬ ɢ ɮɨɪɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɥɟɫ ɩɚɪɨɜɵɯ ɬɭɪɛɢɧ 
ɜ ɫɛɨɪɟ. 
 

Ɋȿɒȿɇɂȿ 

 

 

 Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɢɝɧɚɥɚ ɢ «ɛɟɥɨɝɨ» ɲɭɦɚ. 

 ɉɨɢɫɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬ 
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ. 

 Фɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɢɫɤɨɜ 
(ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ȻȾ MS SQL). 

 Ƚɟɧɟɪɚɰɢɹ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɮɨɪɦ. 
 ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ. 
 ɑɟɬɵɪɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɤɚɧɚɥɚ. 
 Ɉɞɢɧ ɤɚɧɚɥ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɨɜ ɜɢɛɪɚɰɢɢ - 4; 
- ɤɚɧɚɥ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɫɢɝɧɚɥɨɜ – 1; 
- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
IEPE (ICP, DeltaTron); 
 

Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ:  
- ɧɨɭɬɛɭɤ ɜ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ Panasonic TB CF-53;  
- ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ – NI USB-
4431 ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ 
ɜɢɛɪɨɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɨɜ ȺɊ-2037; 
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɛɪɨɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ  
LW 139.151-30 ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ ɞɢɫɤɭ. 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨɞ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɉɋ АТЧНoаs  ɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ: 
 ɋɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 

ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ: 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ – 5 Ƚɰ; 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ – 
2500 Ƚɰ; 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ ɜ ɫɩɟɤɬɪɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ - 400. 

 
 

ɄɈɆɉɈɇȿɇɌЫ ɉɊɈȽɊАɆɆɇɈ-АɉɉАɊАɌɇЫХ ɄɈɆɉɅȿɄɋɈȼ 

 
NI USB-4431 – 

ɜɢɛɪɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ 

 
 

ɋɢɫɬɟɦɵ ɜɢɛɪɨɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ 
LW 139.151-30 

 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɜ ɫɪɟɞɟ NI LabVIEW 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɚɤɟɬɚ Sound 
and Vibration ToolKit. 

 


	КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

